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Total = 36.0h, CM = 18.0h, TP = 18h

GenPhy_NanoIngFab-CM-3 (4.5h) 
Gravure et modelage 

phys

GenPhy_NanoIngFab-CM-4 (4.5h) 
Caractérisation de matériaux

phys

GenPhy_NanoIngFab-TP-1 (18h) 
TP Nanofabrication en Salle Blanche

phys

GenPhy_NanoIngFab-CM-1 (4.5h) 
Nanolithographie

phys

GenPhy_NanoIngFab-CM-2 (4.5h) 
Dépôt à l’échelle nanométrique

phys


